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摘要(译)

本发明属于光学技术领域，是一种利用液晶显示器生产线制作高精度纯
位相液晶波前校正器的方法。是将显示器上基板的三基色彩膜被完整腐
蚀掉，取向膜摩擦方向改为互相平行，液晶更换为纯向列相液晶，基板
外侧粘贴的两片偏振片更换为1片能独立支撑、不易变形的高光学质量偏
振片；按照寻常光与非寻常光的位相延迟随电压的关系编制驱动软件。
本发明制备的纯位相液晶波前校正器，可调制光程量0.7微米以上，调制
精度优于1/10波长，与IC电路匹配，很容易进行计算机控制。本发明进
行的工艺改造无需添加任何工艺设备，简单易行。
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